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OPTOMECHATRONIKA SPECIALIZACIO

TANTARGYAK

Finommechanika (3 kr.) [ ; Bl
Fény- és vilagitastechnika (5 kr.) [l T é ]
végeselem maodszer alapjai ( 3kr.) D
Elektromechanika ( 3kr.) [N [
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Bevezetés a képfeldolgozasba ( 5 kr.)
Optomechatronika projekt ( 5 kr.)
Optikai rendszerek tervezése ( 4 kr.)
Szintan (4 kr.)

Optikai anyagok és technologidk ( 3 kr.)

Specializacios tantargyainkat igény esetén
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OPTOMECHATRONIKA SPECIALIZACIO

5.SZEMESZTER

Feny- és vilagitastechnika

. . I
Fotometria alapelvei 08 1
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ry. . . . %
Spektralis optika alapjai " ;; ©
B 1
Fényforrasok ismerete ™ * » @ ™

Vilagitastechnikai rendszerek 4 \§\$
tervezése \

Finommechanika

A finommechanikai szerkezetek
azok a kis méretii gépészeti elemek,
amelyek nem a teljesitmény-, hanem
az informacioatvitelért felelosek és
ebbdl kifolyolag a mechatronikai
berendezések alapveto alkatrészei.
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Optomechatronika Bevezetés a kepfeldolgozasba

=  Optomechatronikai rendszer (fényforras —
targy — leképezérendszer — kép — detektor)

" Fotometriai és radiometriai mennyiségek
meghatarozasa detektorokkal

= Optoelektronikus szenzorok

= Kamera vizsgalatok
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Elektromechanika

Elektromechanika alapvet6 elemei
Elektromechanikai atalakitok

A mechatronikai mérnoki
gyakorlatban is felmerild villamos,
elektronikai feladatok megértéséhez
és kezeléséhez nélkulozhetetlen
alapok

Veégeselem modszer alapjai

A végeselemes modszer alapjai
foleg rugalmassagtani feladatok
megoldasan keresztiil

Kereskedelmi és ingyenes
végeselemes szoftverek hasznalata
a laborgyakorlatokon
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Optomechatronika projekt

= |pari és kutatasi projektekhez
kapcsolodo komplex feladatok

= Folytatasi lehetoség nyari
gyakorlaton, TDK munkaban,
szakdolgozatban

=  Csoportmunka
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Optikai rendszerek tervezeése Optikai anyagok és technologiak

= Szamitasok = Bevezetés a modern optika, fotonika
teruletén alkalmazott eszkozok
alapvet6 anyagainak és azok
gyartastechnologiajanak vilagaba

= Szimulacio
= OSLO

= ASAP ZEMAX ® Hid az elméleti alapok és a

gyakorlati eredmények kozott

% 5001 - Rayntcrcopt Cues Aealys™
ERGHEaEN &

/\ A




OPTOMECHATRONIKA SPECIALIZACIO

/.SZEMESZTER

Szintan
= CIE fogalmak

= Spektralis mérések és szamitasok
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PROJEKTEK

Digitalis kamerak vizsgalati OLED-es képernyok fotometriai és
modszereinek kidolgozasa szintani vizsgalata
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Autoipari szinre festett feluletek  Spektralisan hangolhatdé mérokornyezet
minoségellendrzése tervezése és kalibracioja
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PROJEKTEK

Pupillometria - Eyetracking Pszeudoizokromatikus szinlatas
vizsgalo tesztek fejlesztése
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PROJEKTEK

Vizualis kisérlet elokészitése és Fényforrasok vizsgalata
megvalositasa
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PROJEKTEK

LWIR kamera kalibracioja és dron Multispektralis kamera képeinek
detektalas osszehangolasa
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PROJEKTEK

Optikai alapu ortopédiai Geologia objektumok
vizsgalatok kolorimetriai vizsgalata
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IPARI KAPCSOLATOK

Konfokalis
tavolsagmeérés

Lézeres
tavolsagmeérés
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IPARI KAPCSOLATOK
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KAPCSOLAT

Dr. Antal Akos

Antal.akos@mogi.bme.hu

https://bit.ly/bme-optomecha



https://www.youtube.com/watch?v=4BYSfIyP7AE
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